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FLUOVIEW™ FV4000MPE

Microscopio multifotonico de escaneo laser

El procesamiento de imagenes de

precision en transformacion

EVIDENT




Precision de profundidad para experimentos in vivo

Transforme sus imagenes con el microscopio multifotonico de escaneo laser FLUOVIEW™ FV4000MPE.

Su avanzada tecnologia para el procesamiento de imagenes revela detalles y dinamicas a partir de

sus muestras, a la vez que proporciona datos de imagenes cuantitativos que permiten mejorar la eficiencia
de sus experimentos. Con nuestro innovador detector SilVIR™ en el centro del sistema disfrute de un nivel
de ruido mucho mas bajo, mayor sensibilidad y funciones mejoradas de resolucion de fotones.

Este sistema, respaldado por una alta velocidad que captura las rapidas dinamicas de su muestra, posibilita
aplicaciones de investigacion exigentes.

Imagen 3D de un cerebro de ratén vivo desde la superficie hasta
una profundidad de 900 um que usa un objetivo TruResolution.
El cuerpo de la célula neuronal mas claro no se satura debido

al alto rango dinamico del detector SilVIR.

Cortesia por parte de Aoi Gohma y Atsushi Miyawaki,
Centro de Colaboracién Abierta entre RIKEN CBS y EVIDENT.

Tecnologia de vanguardia del detector SilVIR

Detector con un nivel de ruido ultrabajo que permite adquirir imagenes de alta calidad, incluso con
una fluorescencia débil.

Cuantificacion precisa de la intensidad de imagen por nimero de fotones para obtener datos mas fiables.
Procesamiento de imagenes de alto rango dindmico para capturar regiones brillantes y tenues sin saturacion.



Imagenes excepcionales en profundidad

Procesamiento de imagenes profundo mediante una reduccion de la aberracion esférica con nuestros objetivos
TruResolution™.

Avanzado detector sin descaneado (NDD) SilVIR™, dotado de un diametro de haz mas amplio que permite recuperar
una mayor cantidad de luz dispersa de forma eficaz.

Imagen mosaico de un cerebro completo aclarado, adquirida con un objetivo de 10Xy un escaner resonante (512x512 pixeles; 501 cortes en Z;
225 posiciones). El nuevo escaner resonante permite adquirir imagenes de calidad equivalentes a las del escaner galvanométrico en menos de
un tercio de tiempo.

Cortesia por parte de Tetsushi Hoshida y Atsushi Miyawaki, Laboratorio de las Dinamicas de las Funciones Celulares [Laboratory for Cell
Function Dynamics], RIKEN CBS.

Procesamiento de imagenes en intervalos de alta velocidad y delicadeza
El optimizado escaner resonante habilita la adquisicién de imagenes de alta resolucion a través de un area mucho mas
amplia a alta velocidad.

La alta sensibilidad del detector SilVIR proporciona una mejor relacion entre sefial y ruido a diferencia de otros tipos
de detectores, lo que conlleva a la obtencion de imagenes de mejor calidad a velocidades mucho mas rapidas.
Esto permite adquirir la dinamica de las células vivas de forma precisa.
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Visualizacién de entradas sinapticas glutamatérgicas in vivo de la corteza FrA de ratén con iGluSnFR. Cortesia por parte de Katsuya Ozawa y Akiko
Hayashi-Takagi, Departamento de Psiquiatria Biologica Multiescala [Multi-Scale Biological Psychiatry], RIKEN CBS.
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Imagenes in vivo del Ca?* en neuronas corticales de ratén utilizando JRGECO1a. Cortesia por parte de Katsuya Ozawa y Akiko Hayashi-Takagi,
Departamento de Psiquiatria Bioldgica Multiescala [Multi-Scale Biological Psychiatry], RIKEN CBS.



Varias posibilidades en un solo sistema
Segun su aplicacion, es posible seleccionar entre los estativos microscépicos verticales, en puente o invertidos.

El microscopio FV4000MPE ha sido disefiado para ser modular, lo que le facilita la configuracion del sistema
basandose en sus aplicaciones y presupuesto. Puede iniciar con un FV4000MPE estandar y migrar facilmente
a un sistema combinado al agregar el médulo SPE a medida que su investigacion evoluciona.

Su ciencia avanza constantemente y requiere soluciones dinamicas para satisfacer las cambiantes demandas
en materia de sistemas de procesamiento de imagenes. Nuestras soluciones especializadas* FV4000/
FV4A000MPE permiten ampliar las capacidades de su sistema estandar y, por ende, satisfacer sus aplicaciones y
requisitos de investigacion.

*No se encuentran disponibles en ciertas regiones o paises.

Sistema microscépico vertical: Sistema microscépico en puente Sistema de microscopio invertido Sistema de uso compartido del laser IR
Dedicado a la microscopia multifoténica Dedicado a observaciones in vivo que  Dedicado a observaciones in vitro de cultivos
in vivo e in vitro requieren mas espacio de células (esferoides) y tejidos 3D

Especificaciones del FV4000MPE

Escaner galvanométrico 64 x 64; 4096 x 4096 pixeles; de 1 ps/pixel a 1000 ps/pixel
Escaner Escaner resonante 512 x 512 pixeles, 1024 x 1024 pixeles

Numero de campo (FN) 20

Detector Detector SilVIR (SiPM refrigerado, tipo de banda ancha/tipo con

desplazamiento hacia el rojo)

Detector confocal

espectral N.° méximo de canales Seis canales
Método espectral VPH, rango de longitud de onda detectable de 400 nm a 900 nm
Detector SilVIR (SiPM refrigerado, tipo de banda ancha/tipo con
. Detector , . 4
Detector sin desplazamiento hacia el rojo)
descaneado oA _
N.° maximo de canales Seis canales
Laser de VIS 405 nm, 445 nm, 488 nm, 514 nm, 561 nm, 594 nmy 640 nm
Laser de NIR 685nm, 730 nmy 785 nm
Laser Sistema de laser individual; sistema de lineas laser dual;

sistema de laseres gemelos
Longitud de onda de excitacién: de 90 nm a 1300 nm
Autoalineamiento tetraxial

Laser de impulso IR

Imagen Recuento de fotones en el alto rango dinamico (1G cps)

vlsuEaLE AND INVISIBLE

LASER RADIATION

AVOID EYE OR SKIN
EXPOSURE TO DIRECT OR
SCATTERED RADIATION
CLASS 4 LASER PRODUCT
OUTPUT:12W MAX

PULSE DURATION:40fs-CW
WAVELENGTH:680-1300nm
OUTPUT:

IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014/A11:2021

EVIDENT CORPORATION es una empresa certificada ISO14001.

\\/// Evident Corporation Para obtener més informacién sobre el registro de la certificacién,
Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, visite https:/ | lifescience.c pport/iso/.
Shinjuku-ku, Tokyo 163-0910, Japon EVIDENT CORPORATION es una empresa certificada ISO 9001.
181-3-6901-4600 + Todas las marcas y los nombres de productos citados son marcas registradas o marcas de comercio de sus respectivos
propietarios.
+ Las especificaciones y los aspectos estan sujetos a cambios sin previo aviso ni obligacién por parte del fabricante.
« Los dispositivos de iluminacién para microscopios tienen vidas dtiles sugeridas.
Se requieren inspecciones periodicas.
Visite nuestro sitio web para obtener més detalles.
+ Este producto esta disefado para ser usado en ambientes industriales que cumplen con el rendimiento de la norma EMC.
Su uso en entornos domésticos podria afectar a otros instrumentos del entorno.

EvidentScientific.com N8603099-082024




